Nazev prace: Charakterizace vysoce poréznich Pd-modifikovanych SnO,
naprasovanych tenkych vrstev pro detekci H,

Autor: Mgr. Mykhailo Chundak
Katedra / Ustav: Katedra fyziky povrchii a plazmatu

Vedouci doktorské prace: RNDr. Katetina Veltruska, CSc., Katedra fyziky povrcht a
plazmatu

Abstrakt: Doktorska prace je v€novana studiu tenkych vrstev oxidu cinu, ¢istych i
dopovanych paladiem, pfipravenych magnetronovym naprasovanim s vyuZitim
depozice pod thlem (GLAD). Byl zkouman vliv depozi¢nich parametrii na zménu
morfologie, krystalické struktury a chemického stavu. Vzorky byly charakterizovany
riznymi metodami: rentgenovskou difrakci (XRD), rentgenovskou fotoelektronovou
spektroskopii (XPS), fotoelektronovou spektroskopii s vyuzitim synchrotronniho
zatfeni (SRPES), tadkovaci elektronovou mikroskopii (SEM) a transmisni
elektronovou mikroskopii s vysokym rozlisenim (HRTEM).

Ptipravené vrstvy vykazovaly vysokou porozitu, kterou je mozné fidit depozi¢nimi
parametry (thel depozice, tlak plynu a vykon magnetronového vyboje). Vysoce
porézni vrstvy SnO, GLAD a Pd-dopované SnO, GLAD byly deponovany na
substrat pii pokojové teploté a pti 300 °C. Tyto vrstvy vykazovaly polykrystalickou
strukturu s ptimési amorfni ¢asti, jejiz podil byl dan podminkami piipravy. Pomoci
HRTEM byla urcena velikost krystalkt, pohybovala se od 5 nm pro SnO; vrstvu
pfipravenou depozici pod normalou (ND), 15 nm pro vrstvu SnO, GLAD a 100-150
nm pro vrstvy piipravené za zvySené teploty substratu. Chemicky stav vrstev
odpovida SnO,, pfitomnost SnO nebyla pozorovana. Pd v dopovanych vzorcich bylo
pozorovano v nékolika chemickych stavech — kovovém Pd°, v oxidagnich stavech
Pd** a Pd*" a jako slitina Pd-Sn. Z vysledkii fotoelektronové spektroskopie vyplyva,
ze Pd je piekryto tenkou vrstvou oxidu cinu. Vysledky senzorickych méteni (GSM)
pfipravenych na téchto vzorcich potvrdily, Ze tyto vrstvy mohou byt pouzity k
detekci H,. GSM méfteni ukazala, ze vrstvy dopované Pd maji rychlejsi odezvu na
detekovany plyn, ale horsi citlivost neZ nedopované vzorky. Vysoké porozita vrstev
pfipravenych metodou GLAD pfispéla zejména k rychlosti odezvy na detekovany

plyn.
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